PLAN ZAJEC Szkoly policealnej — Technik ustug kosmetycznych semestr Il — LUTY 2025 r.

Lp. | Godz. Sobota Niedziela Lp. | Godz. Sobota Niedziela
08-02-2025 09-02-2025 22-02-2025 23-02-2025

8:00- Podst. dermat. KM 8:00- | Prac. makijazuistyl. GD Podst. dermat. KM
1 9:30 1 9:30

9:40- Podst. dermat. KM 9:40- | Prac. makijazuistyl. ~GD Podst. dermat. KM
2 11:10 2 11:10

11:20- Kosmetyka KM 11:20- | Prac. makijazuistyl. ~ GD Kosmetyka KM
3 12:50 3 12:50

13:00- Kosmetyka KM 13:00- | Prac. makijazuistyl. ~ GD Kosmetyka KM
4 14:30 4 14:30

14:40- Kosmetyka KM 14:40- | Prac. makijazuistyl. GD Kosmetyka KM
> 16:10 > 16:10

Oznaczenia:, KM — M. Kuskowska; G — M. Grudzinska; M — A. Madrzejewska; W — R. Witek; GD — D. Gotaszewska




